
용도

본 장비는 분말 벌크 및 박막 시료 등에 대한 상분석 및 결정 정보를 분석하는 

다목적 엑스선 회절분석기이다

본 장비는 극미량 함유 시료 극박막 및 저결정성 시료에 대해 유효한 분석이 

가능한 고출력 엑스선 발생장치를 포함하고 있다

본 장비는 별도의 인플레인 시스템과 시료 수평형 고정밀 고니오미터

를 갖춘 장비이다

장비의 구성

주장비 

엑스선 발생장치 

고니오미터 

슬릿 광학계

검출기 

시료 장착부 

인플레인 암 

소프트웨어 

예비 구성품 

부속 장비

데이터베이스 

칠러 타입 냉각 장치 

전압 정류 장치

제어 데이터 처리 유닛



규격

엑스선 발생장치

최대 출력 이상

최대 전압 이상

최대 전류 이상

엑스선원

타겟 구리 타겟

베타 필터 니켈 필터

안전 장치

방사선 차폐막

고니오미터

기하구조 시료 수평형 세타 세타 구조 θ θ

고니오미터 반경 이상

최소 구동 단위 이하

슬릿 광학계

입사 슬릿 자동 가변 슬릿

수광 슬릿 자동 가변 슬릿

입사 솔러 슬릿 도 도 

수광 솔러 슬릿 도 도 

평행빔 슬릿 분석기 도 도 

단색화 평행빔용 입사부 미러 광학계

변환빔 구리 방사선 평행빔 

고분해능 채널 컷 크리스탈 광학계

입사부 바운스 단색화 광학계 바운스

입사부 바운스 단색화 광학계 바운스

수광부 분광기 광학계 바운스 분광기

저각 산란 백그라운드 저감 유닛 산란 방지 유닛

또는 동적 빔 최적화

검출기

타입 하이브리드 다소자 검출기

스캔 모드 이상

유효 검출 크기 이상

채널 수 이상



검출기 유지보수

냉각 장치 액체 질소 및 가스 불요

시료 장착부

대형 다축 적층 시료대

최대 시료 크기 인치 이상

상부 구동 축

축 구동 범위 이상

축 구동 범위 이상 

하부 구동 축

축 구동 범위 도 이상

축 구동 범위 도 이상

축 구동 범위 이상

인플레인 암

세타 세타 θ θ 회절면에 수직하는 방향으로 데이터의 수집이 가능한 

추가적인 검출기 이동 축

수평면 축 세타 카이 파이 θχ φ

구동 축 이동 방법 수평한 세타 카이 파이 θχ φ

는 세타 세타 회절면에 평행함θχ

구동 범위 도 이상

다축 적층 시료대

축 구동 범위 도 이상

축 구동 범위 도 이상

축 구동 범위 도 도 이상

축 구동 범위 이상

소프트웨어

엑스선 발생장치 제어 및 측정 조건 설정

자동화 기능

광학센서에 의한 모든 광학 구성품 인식 및 제어 유닛에 의한 모니터링

표준 측정

측정 안내 기능

시스템 경고 및 부정확한 구성품에 대한 수정 안내

수동 측정

자동 정렬

고니오미터 광학계 및 검출기 자동 정렬



정성 및 정량 분석

결정화도 및 결정립 크기 분석

격자 상수 보정

격자 왜곡 분석

리트벨트 분석

클러스터 분석

반사도 측정

고분해능 분석 

예비 구성품

예비 타겟 구리 타겟

예비 필라멘트 개 이상

악세사리

데이터베이스

라이선스 년 이상

칠러 타입 냉각 장치

타입 공랭식

자동 전압 정류 장치

제어 및 데이터 처리 유닛 세트 이상

인텔 코어 이상

이상

이상

이상

인치 모니터 이상

관련법령에 따른 필수 면허 자격 사항

모든 입찰자는 방사선 발생장치 판매허가증 또는 방사선 발생장치 제조허가증이 

있어야 한다

기타 조건

숙련된 엔지니어 감독 하에 설치 조립 및 운용 교육이 무상 제공되어야 한다

무상보증기한 설치 완료 후 년

납기 년 월 일까지 협의가능


